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Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant a la convention entre le Gouvernement de la
République francaise et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir 1'évasion et la fraude fiscales en matiére d'impots sur le
revenu et sur la fortune, signée a Paris le 31 aolt 1994, et modifiée par l'avenant du
8 décembre 2004, (ensemble un protocole), signé a Paris le 13 janvier 2009, et dont le texte
est annex¢ a la présente loi.
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